
Instrumentação e 
prototipagem aplicados no 
Ensino, Pesquisa e Inovação



• Instrumentação
• Aplicações
• Como se faz?
• Na sala de aula
• No mundo aplicado
• Como aprendizado
• Arduino
• Outras ferramentas
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Placas de 
Desenvolvimento
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Fabricação Subtrativa

Fabricação Aditiva



Desenvolvimento de uma plataforma de aquisição 
de dados e controle de instrumentos para 

laboratórios de Ensino de Física



Desenvolvimento de um sistema de medidas para 
OFETs



Sistema de Controle e Aquisição de Dados IV e LV. 
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Desenvolvimento de uma Máquina de Produção de 
Filmes Ultrafinos Utilizando a Técnica de 

Automontagem Layer-by-Layer






